
Title (en)
Vacuum pump stand with wireless operating unit

Title (de)
Vakuumpumpstand mit drahtloser Bedieneinheit

Title (fr)
Support de pompe à vide avec unité de commande sans fil

Publication
EP 2818718 A1 20141231 (DE)

Application
EP 13003218 A 20130624

Priority
EP 13003218 A 20130624

Abstract (de)
Gegenstand der Erfindung ist ein Vakuumpumpstand mit einem Pumpenaggregat (2) mit einer Pumpe (2'), mit einer Steuereinrichtung (3)
am Pumpenaggregat (2) zur Steuerung von dessen Betriebsablauf und mit einer Bedieneinheit (5) mit Bedien- und Anzeigeelementen (6, 7),
wobei die Steuereinrichtung (3) und die Bedieneinheit (5) über jeweilige Sende- und/oder Empfangseinrichtungen (8, 9) steuerungstechnisch
drahtlos miteinander verbindbar sind. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass die Bedieneinheit (5) vom Pumpenaggregat (2) räumlich trennbar
und transportabel ausgebildet und mit einem wiederaufladbaren Akkumulator (10) und einem Akku-Ladeanschluss (11) versehen ist, dass am
Pumpenaggregat (2) eine Andockstelle (12) vorgesehen ist, an der die Bedieneinheit (5) vorübergehend anbringbar ist, dass die Andockstelle
(12) am Pumpenaggregat (2) und der Akku-Ladeanschluss (11) an der Bedieneinheit (5) als zueinander korrespondierende kontaktlose
Energieversorgungs-Schnittstellen ausgebildet sind und dass bei an der Andockstelle (12) angebrachter Bedieneinheit (5) über die miteinander
zusammenwirkenden kontaktlosen Energieversorgungs-Schnittstellen elektrische Energie für den Akkumulator (10) von dem Pumpenaggregat (2) an
die Bedieneinheit (5) übertragbar ist.
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